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Abstract (en)
The system has vacuum pump (1) that is connected with outlet opening of recipient (2) for evacuating same. An attachment (5) provided between
vacuum pump and recipient housing (3) is formed as an intermediate piece. The attachment is vacuum-tightly secured on the recipient, and the
vacuum pump is releasably secured to the attachment at an end of the attachment opposite the recipient. An elastomeric O-ring sealing element (9)
is provided between end of attachment opposite recipient and vacuum pump, for sealing the vacuum pump.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Vakuumsystem mit einer Vakuumpumpe und wenigstens einem zu evakuierenden Rezipienten, der ein Gehause und
wenigstens eine Auslassoffnung aufweist, wobei die Vakuumpumpe mit der Auslasséffnung des Rezipienten verbunden ist, wobei zwischen der
Vakuumpumpe und dem Geh&use des Rezipienten ein Ansatz angeordnet ist, wobei der Ansatz fest und vakuumdicht an dem Gehause des
Rezipienten angeordnet ist, wobei an dem dem Rezipienten gegentberliegenden Ende des Ansatzes die Vakuumpumpe lésbar fest an dem Ansatz
angeordnet ist, wobei zwischen dem der Vakuumpumpe zugeordneten Ansatzende und der Vakuumpumpe wenigstens ein O-Ring zur Abdichtung
vorgesehen ist, wobei die O-Ring-Dichtung als Elastomer-O-Ring ausgebildet ist.
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